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※概要（Summary ）： 

 

【相談内容】 

バイオセンサ開発における基板上に形成された樹脂

薄膜のドライエッチングに適した装置について装置、

加工条件、利用時間等々について相談を受けた。 

 

【希望利用装置】 

・ドライエッチング装置 

・電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置 

 

【回答】 

上記ドライエッチング装置に関して装置の特徴、加工

性能等を説明し、利用者要望の実現性を検討した。 

 

【結果】 

平成 25年度から自主事業テーマとして利用予定。 

 

※実験（Experimental）： 

技術相談のため割愛 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

技術相談のため割愛 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 

なし 

 

 

 

 

 

 


